
SPORO^ILO ZA JAVNOST

Pfeiffer Vacuum predstavlja serijo
visokozmogljivih Rootsovih ~rpalk HiLobe

• Aplikacije v obmo~ju nizkega in srednjega
vakuuma

• Velika izbira Rootsovih ~rpalnih postaj
• [iroko obmo~je hitrosti ~rpanja do 6200 m³/h

Asslar, Nem~ija, 30. september 2020. Pfeiffer
Vacuum, eden vodilnih svetovnih ponudnikov
vakuumske tehnologije, je raz{iril svojo serijo
HiLobe. Te vrste Rootsovih ~rpalk imajo {iroko
podro~je ~rpalnih hitrosti in raznovrstno uporabo.
Nove ~rpalke se lahko uporabljajo za {tevilne indu-
strijske vakuumske aplikacije, kot so varjenje z
elektronskimi curki, uporaba v vakuumskih pe~eh in
liofilizacija. Rootsove ~rpalke HiLobe so {e posebej
primerne za hitro ~rpanje (predkomore ali sistemi za
odkrivanje netesnosti) in v tehnologiji tankih plasti. Z
individualno kontrolo hitrosti ~rpalke jih lahko
prilagodimo specifi~nim zahtevam kupca.

Nove kompaktne Rootsove ~rpalke imajo {irok
razpon nominalnih hitrosti ~rpanja, in sicer do
6200 m³/h. Zahvaljujo~ svojemu mo~nemu pogon-
skemu konceptu dose`ejo pribli`no 20 odstotkov
kraj{i ~as ~rpanja kot obi~ajne Rootsove ~rpalke.
Pospe{eno ~rpanje tako prihrani stro{ke in pove~a
u~inkovitost proizvodnih sistemov. Serija HiLobe se
pona{a z ve~ kot 50-odstotnim zmanj{anjem stro{kov
vzdr`evanja in energije v primerjavi z obi~ajnimi
Rootsovimi ~rpalkami. To je posledica uporabe
energijsko u~inkovitih pogonov, ki `e ustrezajo
prihodnjemu razredu energijske u~inkovitosti IE4. K
zmanj{anju prispeva tudi optimizirana geometrija

rotorja ~rpalk in nov koncept tesnjenja. ^rpalke so
hermeti~no zaprte proti okoli{ki atmosferi in imajo
najve~jo stopnjo pu{~anja 1 · 10–6 Pa m³/s. Ne
vsebujejo dinami~nih tesnil, zato je vzdr`evanje
potrebno le vsaka {tiri leta. Drago vodno hlajenje ni
potrebno, saj lahko Rootsove ~rpalke HiLobe delujejo
tudi pri temperaturi do +40 °C s prilagodljivim
zra~nim hlajenjem.

Napredni uporabni{ki vmesnik pri seriji HiLobe
zagotavlja optimalno prilagajanje in spremljanje
~rpanja. To omogo~a aktivno in u~inkovito delovanje.
Integrirano spremljanje stanja ~rpalke vseskozi zago-
tavlja informacijo o stanju vakuumskega sistema.
Spremljanje stanja tudi pove~a razpolo`ljivost
sistema, ker lahko vzdr`evalna in servisna dela
na~rtujemo bolj u~inkovito. ^rpalke odlikuje dolga
`ivljenjska doba in visoka zanesljivost obratovanja.

Vakuumske ~rpalke lahko namestimo navpi~no ali
vodoravno, da se ~im bolj prilagodijo obstoje~emu
sistemu. To pove~a hitrost ~rpanja in u~inkoviteje
izkoristi razpolo`ljivi prostor v proizvodnem obratu.

Vakuumske ~rpalne postaje so sestavljene iz
razli~nih kombinacij ~rpalk, dopolnjenih z ustreznimi
komponentami, ventili in merilniki. Pfeiffer Vacuum
ponuja veliko razli~nih Rootsovih ~rpalnih postaj z
razli~nimi pred~rpalkami in dodatki. Rootsove ~rpalne
postaje so namenjene aplikacijam pri nizkem in
srednjem vakuumu in so zanesljiva re{itev, ki zago-
tavlja visoke hitrosti ~rpanja v podro~ju od zra~nega
tlaka do tlaka 0,1 Pa. Pravilna kombinacija razli~nih
vakuumskih ~rpalk omogo~a pravo re{itev za uporabo
v proizvodnji in raziskavah.
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^rpalka CombiLine iz podjetja Pfeiffer Vacuum^rpalka HiLobe iz podjetja Pfeiffer Vacuum




